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(54) Title: END EFFECTOR AND ROBOT HAVING AN END EFFECTOR
(54) Bezeichnung: ENDEFFEKTOR UND ROBOTER MIT ENDEFFEKTOR

(57) Abstract: The invention relates to an end effector which is suitable for handling both wafers and wafer cassettes. The end effector
comprises a first gripping unit which is designed to pick up and hold individual wafers, and a second gripping unit which is designed to
pick up and hold a wafer cassette, the first and the second gripping units being interconnected in such a way that they can be attached
to a common robotic arm and they are arranged at an angle with respect to one another so that they do not interfere with one another
during operation.

(57) Zusammenfassung: Es ist Endeffektor beschrieben, der sowohl fiir das Handling von Wafemn als auch Waferkassetten geeignet
ist. Der Endeffektor weist eine erste Greifeinheit auf, die zum Aufnehmen und Halten einzelner Wafer konfiguriert ist, sowie eine
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Veroffentlicht:
—  mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz

3)
zweite Greifeinheit, die zum Aufnehmen und Halten einer Waferkassette konfiguriert ist, wobei die erste und zweite Greifeinheit
derart miteinander verbunden sind, dass sie an einem gemeinsamen Roboterarm befestigbar sind und sie in einem Winkel zueinander
angeordnet sind, dass sie einander im Betrieb nicht behindern.




